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Аннотация 

Работа посвящена исследованию зависимости параметров разряда в 

магнетронной распылительной системе постоянного тока (dc-МРС) от 

давления рабочего газа. Целью исследования является анализ влияния 

давления на вольт-амперные характеристики разряда и мощность, а также 

зависимость скорости напыления тонких пленок от мощности. 

В рамках эксперимента проведены измерения вольт-амперных 

характеристик при различных значениях давления аргона и фиксированном 

токе. Результаты показывают, что с уменьшением давления напряжение 

разряда увеличивается при постоянном токе. Определено минимальное 

давление существования разряда. Также проанализирована толщина 

полученных пленок, выявлена зависимость скорости их роста от мощности.  

Полученные данные могут быть использованы для оптимизации процессов 

напыления и разработки новых технологий в области тонкопленочных 

материалов. 
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